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SETPOINT INDUSTRIAL

Central CIP

Clean in Place

1. Oqueé

Sistema utilizado para limpeza de tanques, equipamentos, componentes e linhas de processamento de produtos
alimenticios. A mesma se faz através da circulacéo de 4gua e solug8es quimicas nas concentracdes pré-estabelecidas
por tempos determinados. Tais fatores podem variar para cada tipo de produto final. Esta circulagcdo é feita com
parametros de processo controlados, como por exemplo:

> Nivel;

» Temperatura;

» Condutividade;

» Vazéo;

» Pressao.

Para cada tipo de produto final existe um tipo de limpeza apropriado, podendo assim haver variacdes de tempo de
circulagao, diferentes parametros de processo, quantidade de fases de limpeza e sequéncia das fases.

Controle de vazé&o e pressédo — recalque CIP Controle de temperatura e condutividade — retorno CIP



2. Paraque serve

Se utiliza este processo para se fazer a limpeza interna dos tanques, equipamentos, componentes e linhas de
processamento, com a retirada total de residuos originados dos produtos fabricados, garantindo assim uma agéo
bactericida adequada, conforme as normas regulatorias de cada setor e os padrdes de sanitariedade adotados por
cada empresa.

Envio de &gua e produtos quimicos — recalque CIP Alinhamento das rotas de limpeza * — recalque CIP

* O alinhamento das rotas de limpeza é feito através do direcionamento da agua e das solucdes quimicas dos
respectivos tanques da Central CIP aos objetos a serem limpos. Este direcionamento € feito por de manifolds de
vélvulas, tanto no recalque para envio da dgua e das solugBes quimicas, quanto no retorno para reutilizacao ou
descarte dos mesmos. Os manifolds de valvulas sao necessarios para limpeza simultanea de objetos, dividindo assim
o CIP em circuitos ou grupos. A quantidade de circuitos € dimensionada considerando principalmente a quantidade e
tipos de objetos a serem limpos e a simultaneidade de limpezas.

Podemos exemplificar da seguinte forma:

Digamos que em um laticinios, temos uma central CIP com 03 circuitos, sendo que cada um deles pode limpar
simultaneamente:

» Tanques de leite cru;

» Linhas de processamento;

» Tanques de leite pasteurizado.

Desta forma podemos criar receitas distintas, uma para cada circuito, onde os tempos de circulagcao, parametros de
processo, quantidade de fases e sequéncia das mesmas, podem ser totalmente diferentes.

Digamos ainda que existam subdivisbes onde haja a necessidade de limpezas parciais, exemplo, os tanques de leite
cru citados, precisam ser limpos separadamente, pois alguns podem estar em processo produtivo e outros nao.

Desta forma podemos ter também receitas distintas para cada subcircuito ou subgrupo, onde os tempos de circulagéo,
parametros de processo, quantidade de fases e sequéncia das mesmas, também poderao ser totalmente diferentes.

Controle de nivel — tanques CIP Controle de temperatura — tanques CIP



3. Como se faz

Normalmente a limpeza se inicia com a inje¢do de 4gua potavel ou recuperada, chamado de primeiro enxague, para
arraste e descarte da sujidade principal. Apos esta fase, se inicia a limpeza propriamente dita, com a circulagdo de
solugBes quimicas (soda, acido, etc), intercaladas por injecbes de agua potavel, chamados de enxagues
intermediarios. As solugfes quimicas utilizadas séo reaproveitadas nas limpezas posteriores, apds analise e correcao
das concentracdes e temperaturas. O mesmo ocorre com a agua potavel utilizada para os enxagues inicial e
intermediarios, podendo ser reutilizada nas préximas limpezas.

Central CIP — Acesso superior aos tanques



Central CIP — manifold de recalque de agua e solugfes quimicas



Central CIP — manifold de retorno de agua e solugfes quimicas

Central CIP — sistema para acionamentos das bombas de recalque, recirculacéo e controle (CCM / CLP Central)




4. Principais caracteristicas do sistema CIP da Setpoint Industrial:

» Monitoramento full time com corre¢édo das concentracdes e temperaturas das solu¢des quimicas, através de loops
de recirculagéo locais, providos de bombas centrifugas sanitarias, transmissores de temperatura, transmissores de
condutividade e valvulas automaticas para reposicéo de agua potavel e concentrados quimicos;

» Receitas dedicadas e individuais divididas através de grupos e subgrupos, com parametros de processos e tempos
de fases distintos, garantindo assim, melhor desempenho e economia de solu¢des quimicas e energias;

» Controle de presséo nos recalques CIP para a limpeza de tanques, garantindo assim o melhor desempenho dos
cabecotes rotativos (sprayball);

» Controle de vazao nos recalques CIP para a limpeza de linhas, garantindo assim a velocidade e turbuléncia
necessaria para a limpeza;

» Registro de todas as variaveis de processo, alarmes e eventos, para validagédo da limpeza executada;

» Protocolo de comunicacao aberto (Ethernet Industrial) para troca de sinais com plantas e equipamentos para
solicitacéo e liberagcéo de limpeza de forma automatica;

» Projeto mecanico em 3D e projeto elétrico em Eplan, preparados para as necessidades futuras de ampliacdes de
novos ramais de limpeza;

» Rastreabilidade, padronizacgao, repetibilidade e controle de acesso através de logins e senhas.

SETPOINT INDUSTRIAL:
MOVIDA COM COMPETENCIA.

Contamos com profissionais qualificados e em constante
treinamento que atuam com total comprometimento,
profissionalismo e qualidade.

Central CIP — Setpoint Industrial

Tecnologia aliada a sustentabilidade e desempenho



